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关于双面溅射装置开发工作完成的通知 

本公司已完成可双面成膜的新型溅射装置（OWLS-1800D）的开发工作，特此通知。 

本装置的特征是，只需 1 台即支持基板成膜面向上、向下和双面同时的 3 种成膜方

式，可灵活应对客户的成膜需求。 

此外，以前在进行晶圆双面成膜时需要先完成一面，然后将成膜对象翻转进行另一

面的成膜。而本装置是对已开发完成的水平溅射成膜装置进行改良后的产品，可同时进

行双面成膜，缩短了成膜时间。并且，因为可在不接触大气的情况下进行双面成膜，所

以还能够防止灰尘等混入，提高质量和成品率，从而为提高客户的生产效率做贡献。 

本装置有望用于车载传感器、电子零部件、光学零部件等方面。 

本公司将继续开发新型装置，努力开拓新市场。 

 
 


